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Zopfav 1: Evog colvog Tov mepieiye opyovikd DITOAELLO
amd depyacieg omdoTaEng Kot VYPO ATOGTPAYYIGUEVO Amd
T GVOTNPOTO EENEPIGUOD TG dlepyasiog amopovmbnke pe
KAeoTég Paves. O cmlvog elye atid cuvodeing £ToL MOTE
va unv otepeomom el to vorepa. Kotd ) didpkeia
GTAUATALLOTOS EVTOS TOV ZofPaTOKVPLIKOD, O COAVAS
e€eppayn (Ewoveg la &1B). Kaveig dev tpavpatiotnke
£medn to Kriplo dgv Nrav Katenppévo kot n Cnpio nroav
puepty.

Zopufav 2: X éva Putiopdpo 61dNpodpoptkd Paydvi mov
mepieiye axatépyaoto pebakpoikd o0&y (MAA)
mapoTnpOnke Swappor Oepprod o&éog amd v
avokovelotikn Tov BaABida. H meployn ekkevdinke kot
LeTd oo Kdmoto ddotnpa to Putoedpo eEeppdyn
mpokoddvTag onuavtikés {npieg oty neproyn (Ewcoveg 2a
kot 2B). H meproyn exkevadnke eykaipmg ondte dev

Ti ouvéfn;

Ta neprocdtepa ocvpPavta £xovv morlamiég artiec. o ta mapandve copfavia, n cvoppfdiiovca oitio fTav n poAvvon.

Zopfav 1: To cbotnpo eAEyYOL TG BepLOKPAGING TOV ATHOD GLVOSELNG TOL COAVO JEV AEITOVPYNOE, LE OMOTEAECHO TNV aVENON TS
Beppokpaciog. Avtd dev Ba Empeme va odnynoet o€ amocvvleon Kot £kpnén, aALE To VoA gixe polvvOel pe mepimov 1% vepd. Ot
vdpoatpol amd ta doyeio emelepyaciog CUTLKVOONKAV 6TO GUGTNUN £EQEPIOUOD KOl ATOoTPAYYIoTNKAY OTN SEEQUEVI] VITOAEILUOTOG.
Epyaompuokég doxipéc emPePaivoav 6Tt avty N mocdmTo vepoL peimae T Beprokpacio amochvieons Tov VIOAEIppATOS KaTd TEPimov
100 °C. H Beppokpacio Tov mposkvowe amd TV aoTtoyio ToL GLGTHUNTOS EAEYXOL TG OEPUOKPAGING TOL aTHOD GLUVOdEiNg HTOV OPKETA
vyNAN yo va Eekviioet | anocHvleo).

Zoppav 2: To akatépyacto MAA mepiéyet woxvpd avopyave o&éa omd v mopay@ykn dtadikacia, to omoia dtafpdvovy Tov
avo&eidwto ydrvPa. To dahvpévo pétarrio and ) ddPpwon avédvel Ty tdon tov MAA yio todvpepiopd. To axatépyocto MAA
mpEMeL voL amoBniedeTal o€ PuTIoPOPA e EOIKT ETEVOLON, GALE GE VTO TO TEPLOTUTIKO YpMolLonoOnke Eva PuTiodpo and
avo&eidwto atad ympig edkn enévdvon. Eniong, n eykatdotaon dev mpocédese v mpokaopiopévn TocoTNTO OVOGTOAEN
moAvpepopol oto akatépyaoto MAA. O avactoréag otabepomotel 10 MAA GTOUOTOVTOS TOV 0Py TOAVUEPICUO TOL GLUPAIVEL aKOUN
kat o€ KaBopd vAuo. H poivvon tov petddiov Aoyo défpwong tov Payoviod Umopel vo TPOKAAESE TOV TOAVUEPIOUO KOl 1 LELOUEVN
GLYKEVTPMOT) TOV avaoTOAEN pelwoe T otafepdtnta Tov MAA, 0dNydVTaGS TEAKE GTOV TOAVUEPIGUO KoL TNV EKpnén.

Mnyég: YupBdv 1 — Hendershot, et al., Process Safety Progress 22 (1), ogA. 48-56 (2003). ZupBdv 2 — Anderson and Skloss, Process Safety Progress 11 (3), o€A. 151-156 (1992).

Ti propoUE VO KAVOUUE;

»  Ortov ehéyyovpe Tig TAnpoopieg aceoreiog (Aektia Asdopévav Acpaleiog, dradikacisg Aeitovpyiog KAT.) Yio 0VGIEG GTNV £YKOTACTACT LOG, VO,
divovpe Tpocoyn o€ mOAVES ETKIVOLVES OVTIOPAGELS OTWG 1 AT0cVVOEST KOt 0 TOAVHEPIOGUOG G amotélespa poAvuvons. Na gipaote evipepot yio.
OAEG TIG OLGIEC TTOV UTOPEL VOL TPOKAAEGOVY LLOAVVGT] KOl DITAPYOVV GTNV EYKATAGTOON HLOG.

Mepikoi LOAGHOTIKOT TOPAYOVTES EIVaL KOWVOL: OKOVPLA, VEPD, PEVGTH HETAPOPES OepudTNTAG, MITOVTIKE, HETOAAN KOt AL TPOTIOVTO OTTd TN
Suufpwon coinvooewv kot eEomhopod. Na yvopifovpe £dv Kamotog and avtohs TOVG KOWOLS LOAVGHOTIKOVG TapayovTEG SNiovpyet
mpoPAnata otn diepyosio pog.

Na yvopilovpe 0TL 0KOUN KOl UL LIKPT) TOGOTNTO LOAVGHOTIKOD TaPAyovTo. LTOPEL VoL ival APKETN Yo VoL TPOKOAEGEL LL0L ETIKIVOLVY avTidpoon.
Na akoAovBovpe OAeS TG SLSIKAGIES Y10 TNV 0TOPLYN LOAVVOTG GTNV EYKATAOTACT Kot 6TOV €E0TAMOUO pag. Na tpocéyovpe wiaitepa KaTd TNV
TOVTOTOMOT TV VAKOV TPV amd TV EKPOPTMOT TOVG G de&apevég amobnkevong 1 GAAo EO0TAMOUO TG EYKOTAGTOONG.

Na xpNo1onoov e TAVTO TO 6OGTO VAIKO KOTAGKELNG Yot OAoL ToL €EUPTNLOTO OTAV KAVOLE GLUVTHPNCT OTNV EYKATACTOCT HOG.

Na dwwopariovpe 611 0 e&omhopdg mov yepiCovpe (doxeia, futiopopa, BuTioPopo. GLONPOSPOLIKE Payovia K.AT.) VoL OTIOYUEVOG 0T TO CMGTO
VMKO KOTAGKEVNG.

Na dtwoparilovpe 0Tl 01 GOANVEG, T dOYEIR KOL TO POPNTE KOVTEIVEP TOL XPNGLULOTOLOVUE givar Kobapd. «Kabapd» onuaivel n amovsio
KOTOAOIT®V, VITOAEIUUATOV, GKOVPLAG 1] GAAOV LOAVGLATIKOD TOPAYOVTa, OTMG LITOdEIKVOETAL Kot KaBopileTon amd TG Stadikacies Tng
£YKOTAOTAOTG Y10. TN GLYKEKPILEVT AgLTovpyia.

Mia pikpn moooTnTa péAuvong umropsi va mpokaAéoer éva peydAo mpoBAnual
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